非接觸式透明導電膜電性檢測設備開發
本研究發展一種非接觸式透明導電膜電性檢測技術，用於檢測導電膜圖案的電性，此技術使用電光調製器作為關鍵的感測元件。藉由連接外部電源建立感應電場後，於待測物具導電位置上，將使相對感測元件位置形成透明狀態；不導電位置則維持非透明狀態。利用感測元件表面狀態改變來檢測待測物的電性。本文將說明如何製作感測元件與檢測原理，最後經過影像處理，將透明導電膜電性做數值化的檢測分析。

